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Conceitos do Projeto MDL
Efeito Estufa

Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo

v E um mecanismo que permite aos paises
desenvolvidos financiar projetos para reducao dos
Gases do Efeito Estufa em paises em
desenvolvimento.

v'Para cada tonelada de £@duzida é emitido
um certificado, o crédito de carbono (CER*).

v Potencial de aquecimento global:
1tde NO =310tde CQ®

*CER - Certified Emission Reduction =t equivalente CQ

O




Protocolo de Kioto

Acordo internacional, cujo o principal objetivo ée@lucdo da emissdo dos gases do
efeito estufa em paises industrializados.

Historico:

v Eco Rio 1992, o quadro sobre Mudanca Global do £[ildNFCCC)* foi
negociada;

v Dez. 1997 assinatura do protocolo de Kioto, exEstados unidos, Australia e
Russia;

v/ Out. 2004 ratificacdo da Russia ao Protocolo dedKio

v Fev. 2005 entra em vigor o protocolo de Kioto;

Na Pratica:

v Emissfes de GEE** em 1990 estavam em 20 Bi t / da@Qe(Baseline);
v" A meta de reducéo é de 5% ao ano em relacdo aarigsel

v Quantidade a reduzir no periodo de Kioto (2008122@é de 5 Bilhdes de
toneladas de Cf)

* UNFCCC: United Nations Framework Convention om@ite Change
- ** GEE — Gases do Efeito Estufa



Protocolo de Kioto

Principais Grupos GEE — Gases do Efeito Estufa

Gés Equivaléncia em CO,
Didxido de Carbono (COy); 1vez

Gas Metano (CH,); 21 Vezes

Oxido Nitroso (N20): 310 Vezes
Hidrofluorocarbonetos (HFC's)*;  2.530 Vezes
Perfluorcarbonetos (PFC’s)*; 7.615 Vezes
Hexafluoreto de Enxofre (SFs). 23.900 Vezes

* A equivaléncia em C{Ose traduz em potencial de
aguecimento global tendo o €Ebmo base.

- * Média dos gases dentro do grupo Q



\ Etapas do Projeto
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Linha de Base
Monitoramento

Auditoria de Validacao
Catalisador de Abatimento

Auditoria de Verificacao
Relatorio Anual

A - <N

Emissao das CER’s

g,

Metodologia AM0034
Norma EN 14181 / 2004
Organismo externo
Catalisador Secundario
Organismo externo
Organismo externo + FF

UNFCCC
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Sistema de Abatimento Secuirno

\ Tecnologia para Abatimento de NO
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Sistema de Abatimento Secirno

- Instalacao do Catalisador

- Configuracao

NH3 / Air mixture




Sistema de Abatimento Secu o

- Vantagens:

AN N N X

SN

Facil Instalacéao;

Nao requer novos equipamentos ou unidades;
Modificacbes minimas na planta;

Nao ha necessidade de parada longa para
Instalacao;

Manutencao minima do catalisadores, uma vez
iInstalados n&o precisam ser substituidos nas
trocas de tela de platina;

Baixos custos operacionais e de manutencao;
Operacao comprovada (esta em operacao em
varias plantas por mais de 05 anos — e de@
ago/2008 na Fosfertil); 9



Sistema de Abatimento Secirno

’ Fornecedores de Tecnologia Disponiveis:

Fornecedor Tipo de Abatimento Status
- BASF Secundario O Presenca de cobre
- Jonhson Matthey Primario e Secundario O
- Yara (via J.Matthey) Secundario O
- Heraeus Primério e Secundario O
- Umicore Secundario ‘
- Sumitomo Terciario ‘ B
- Uhde Terciario ‘ >~ Terciario
- Chem Cat Terciario @

E .
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Metodologia da Linha de Base

- Baseline: AM0034

E o cenario que representa as emissoes, por forgas#s do efeito estufa, que
ocorreriam na auséncia da atividade do projetoqstop

- Determinacao do Baseline:
v Medicao da concentracdo deNe vazado do gas residual,;

v' As medicdes seréo feitas durante uma campanhaiispele tela de platina
antes da implementacao do projeto;

v Um range para os parametros que influenciam nadgdimdo NO deverao
ser estabelecidos antes da campanha do baseliseaflma nas dltimas 5
campanhas) e estes parametros serao controladesenminacao do Baseline;

v Tem que ser demonstrado que este range esta deoacom as
especificacOes da planta;
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Metodologia da Linha de Base

- Determinacéo do range operacional da planta:
v" Evitar superestimar as emissoes doON

v/ Parametros operacionais a serem monitorados:

* Temperatura e Presséo da Oxidacao da Amonia;

* VVazao da AmoOnia e Razdao Amonia / Ar.

v Determinacao do range operacional:

» Dados historicos das ultimas 05 campanhas*, ou

» Dados estipulados no manual de operagao ou
icio das atividades do
Determinacao projeto

e Literatura técnica. do Baseline
0 . I / X

r|‘ rl‘ rl‘ 'l‘

Determinacdo do range operacional

- * Os dados histoéricos deverao ter medidas horarias Q
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Metodologia da Linha de Base

- Determinacao do range operacional da planta:

v’ Campanha
« 180 dias

v' Fornecedor do Catalisador Primario

* Umicore

v Composicao do Catalisador Primario

* 95% Pt
* 5% Rh
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Metodologia da Linha de Base

- Célculo do fator de Emissao de bO:
v'Eliminar os dados que estéo fora do range operalguammitido;
v'Calculo da média e desvio padréo das medicdes@eNla Vaz&o do gés residual;

v Determinacao do intervalo de confianca das medicdes

v'Eliminar os valores que estao fora do intervalcalgianca;

v'Calcular a média da emissao dgON

BE.. =VSG,. x NCSG,. x10° xOH .

_ BEgc (,_UNC

" NAPL. 100

EFg, — Fator de emisséo do Baseline (t N20/t HNO3)
BE,. — Emisséo total de N20O durante a campanha de BagelNRO)
NCSG,. — Concentra¢do média do N20 na chaminé durante diBageg N20/m3)

OHg — Horas de operagéo da campanha (h)

VSGg. — Vazédo média do gas na chaminé durante o Baseli@#m

- NAPg. — Produgéo de acido nitrico durante o Baseline (OAN
UNC —incerteza do sistema de monitoramento



. v" O sistema de monitoramento deve ser instalado de

Sistema de Medao Autondtico - AMS
- Medicéo de NO e Vazao do Gas Residual:
Vi .
\‘ acordo com a EN 14181 (2004),
qi".

- Analisador de O ( URAS - ABB)

- Instrumentos de Campo ( Annubar )
' Local para instalacdo dos
Instrumentos de Medicao
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Plano de Monitoramento

- Caracteristicas

v
v

v

AN

Estrutura com atribuicoes de responsabilidades;

Procedimentos de capacitacao integrados ao
Sistema de Gestao da Qualidade;

Instalacdo de um Sistema de Medicao
Automatico ( AMS );

Procedimentos de calibracao;

Procedimentos de manutencao;

Procedimentos de garantia da qualidade segundo
a Norma EN 14181 / 2004;

Instalacao de um Sistema de Aquisicao de

Dados ( DAS ). Q
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Plano de Monitoramento
. .........................

v i v Operador de Processo |l T Shas
\‘ﬂ v" Engenheiro de Monitoramento - ;
\ v Chefe de Setor " e
v' Gerente Industrial 1 :
v’ Diretor Industrial |
| v Acionistas : % s
s - Organismos externos ) ——
i MGM - Consultoria | L— -

Entidade Operacional Designada ( EOD );
Proprietarios das CER's;
Conselho Executivo do MDL.

Al E
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Consultoria (s)

Comercializacao ’

Processo de Implargao

Documento
de Concepcgéo
do Projeto

: 2

Validacao
Carta de Aprovacéao
Registro
Monitoramento

Verificacao

Certificacao
(Emissao de CER’s)

e N
Metodologia de
Linha de Base

TUV, DNV, SGS

Governo Brasileiro

IVIDL EB - UNFCCC

Fosfertil

TUV, DNV, SGS

IVMDL EB - UNFCCC

O
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Status do Cronograma do Projeto

Etapas

Comunicacao Interna e Externa

Instalacdo AMS / Inicio Linha de Base

Auditoria de Validacéo

Término da Campanha / Troca de Tela

Instalacdo Catalisador Secundario

Auditoria de Verificagao

Emissao das CER’s

N[, DMIPF

Os setores foram envolvidos conforme o andamenterdgto e o detalhamento das
atividades especificas que envolveram cada ummfoexecutados por equipes
distintas.

Depois da implementacéo do Projeto MDL pela Geeéde Tecnologia - Getec, 0
Setor de Producdo de Nitrogenados — Senit, esta @anelo e acompanhando o

B Projeto. @
A, l 9
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